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S	  

G	  20	  µm	  Au	  plated	  
W	  sense	  wire	  

50	  µm	  Be-‐Cu	  
field	  wire	  

Cathode	  planes,	  1/32”	  aluminum	  plates	  

Chamber geometry 

V=0	  

V=0	  

+VS	  
VF	  



Choice of gas and electric field 

Zhao et al, Nucl. Inst. & Methods, 1993 

Ar:CO2	  80:20	  
6	  cm/µs	  @	  1.5	  kV/cm	  

Ar:CO2:CF4	  	  88:2:10	  
10	  cm/µs	  @	  .75	  kV/cm	  



Chamber	  
geometry	  

S	  (cm)	   G	  (cm)	   VS	   VF	   Vplane	  

1	   2	   1	   +1830	   0	   0	  

2	   1	   1	   +1880	   0	   0	  

3	   1	   1	   +2050	   +500	   0	  

4	   .6	   .6	   +1700	   0	   0	  





PCB	  
electronics	  

Aluminum	  plate	  1/32”	  

G10	  frame	  

G10	  frame	  

glue	  

glue	  

O-‐ring	  

PCB	  	  
HV	  biasing	  

spacer	  plane	  

wire	  plane	  





spacer	  plane	  

wire	  plane	  
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Case	  1	   Case	  2	   Case	  3	  

CF4	  gas	  mixtures	  only	  



1M 

+1800 

Sense wire 

Current to voltage convertor 


